














































专利名称(译) 泄漏测试器

公开(公告)号 CN1849505A 公开(公告)日 2006-10-18

申请号 CN200480026342.5 申请日 2004-09-08

[标]申请(专利权)人(译) 奥林巴斯株式会社

申请(专利权)人(译) 奥林巴斯株式会社

当前申请(专利权)人(译) 奥林巴斯株式会社

[标]发明人 后町昌纪

发明人 后町昌纪

IPC分类号 G01M3/26 A61B1/00 G01M3/28

CPC分类号 G01M3/2846 A61B1/00057

优先权 2003322131 2003-09-12 JP

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

低价且小型，能自动且高精度地进行被测量物的泄漏判定。泄漏判定的
测量动作按照加压工序、平衡工序、测量工序、排气工序的顺序进行。
在加压工序中，自动估计被测量物(2)的容积数据。该容积数据的自动估
计不是在加压开始的过渡状态下进行，而是暂时停止加压，在内窥镜(2)
内和包含表压传感器(17)的管路(13)内的压力大致变得均匀后，使用表压
传感器(17)测量压力，从而估计以内窥镜(2)为首的被测量物的容积。并
且，在测量工序中，根据该容积数据和使用表压传感器所计量的规定时
间内的压力下降值，判定位于预设定的特性区域的哪个部分，判定泄漏
状态。这里，根据需要，将来自表压传感器(17)的输出进行放大来观测。
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